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テーマ「レーザーアブレーション その他」 
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  川原公介，沢田博司（NEＣマシナリー） 

  武田昭二（大阪歯科大学） 

甲藤正人（宮崎大学）………  1 
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小幡孝太郎，杉岡幸次，緑川克美（理化学研究所）……… 15 
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辻 剛志，岡崎有起，辻 正治（九州大学・CREST）……… 27 
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OQD-06-9 炭酸ガスレーザによるガラス端面の加工と強度 
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OQD-06-10 レーザープラズマ軟 X 線による石英ガラスのナノ加工 

  内田 智，藤森隆成，牧村哲也，村上浩一（筑波大学） 

新納弘之（産業総合研究所）……… 49 

 

OQD-06-11 レーザープラズマ軟 X 線によるガス中での無機透明材料のアブレーション 
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